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Abstract of EP1 220005 

Microscope has a reflector support (13) in which 
a reflector for DUV or visible light can be inserted 
and an adjustable tubus lens changer (16) for a 
visible or DUV tubus. When the microscope is 
switched between operating modes the correct 
reflector is placed in its support with the tubus 
lens changer then automatically positioned so 
that it is in the correct position with the tubus lens 
(17) aligned along the optical axis. 
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(54) Mikroskop 

(57) Die Erfindung betrifft ein Mikroskop mlt elner 
Umschaltungsmoglichkeit fur wahlweises Arbelten im 
fernen ultravioletten DUV-Spektralbereich Oder im 
sichtbaren VIS-Spektralberelch. mil einem verstellba- 
renTubuslinsenwechslermltmindestens einerDUV-Tu- 
buslinse (17a) fur den fernen ultravioletten DUV-Spek- 
tralbereich sowie mindestens einer VIS-Tubuslinse 
(1 7b) fur den sichtbaren VIS-Spektralberelch und mit ei- 
nem Reflektortrager (13) mlt mehreren wahlwelse In 
den Beleuchtungsstrahlengangeinbringbaren Reflekto- 
ren (12). Der Reflektortrager (1 3) einerseits und derTu- 
buslinsenwechsler (1 6) andererseits sind erflndungsge- 
ma3 derart mechanisch miteinandergekoppelt, dass in 
Abhangigkelt vom gewahlten Spektralbereich belm Eln- 
stellen des Reflektortragers (13) im Beleuchtungsstrah- 
lengang auf einen bestimmten Reflektor (12) automa- 
tlsch der Tubusllnsenwechsler (16) so verstellt wird, 
dass diesereine dem Reflektor (12) und dem gewahlten 
Spektralbereich entsprechende Tubuslinse (1 7) in der 
optischen Achse (15) anordnet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mikroskop mit einer 
Umschaltungsmoglichkelt fur wahlweises Arbeiten im 
fernen ultra violetten oder im sichtbaren Spektralbe- 
reich, mit einem verstellbaren Tubuslinsenwechsler mit 
mlndestens einer Tubuslinse fur den fernen ultravioiet- 
ten Spektralbereich sowie mindestens einer Tubuslinse 
fur den sichtbaren Spektralbereich. 
[0002] Die Auflosung eines Mikroskops hangt we- 
sentllch von der Wellenlange des verwendeten Be- 
leuchtungsllchts ab. Konventionelle Mikroskope werden 
mit Licht im sichtbaren Weilenlangenbereich (nachfol- 
gend kurz als VIS-Spektralbereich - fur englisch "visi- 
ble"- bezeichnet) betrieben. Zur Auflosung extrem klel- 
nerStrukturen, z,B. auf Wafern oderSchaltungen in der 
Halbleiterlndustrie, 1st eine Abbildung bei kQrzeren Wel- 
leniangen Im tief-ultravioletten Bereich des Lichtspek- 
trums (nachfolgend kurz als DUV-Speklralbereich- fur 
englisch "deep ultraviolet"- bezeichnet) erforderlich. 
Das IVIikroskopbild wird im DUV-Betrieb dabei mit einer 
fur das DUV-Licht empfindlichen TV-Kamera sichtbar 
gemacht. 

[0003] Die Materialien in konventlonellen Optikcn, die 
fiir den VlS-Spektralbereich geeignet sind, sind Im 
DUV-Spektralbereich nicht durchlassig. Daher sind 
belm DUV-Betrieb des IVIikroskops aus spezieKen Ma- 
terialien aufgebaute Optiken wie Prismen, Strahlteiler, 
Tubuslinsen sowie auch Objektive erforderlich, die fur 
DUV-Wellenlangen korrigiert sind. Um den zukunftigen 
Anforderungen derHalbleiter-lndustrlezu entsprechen, 
weist ein DUV-IVIikroskop vorzugsweise Umschaltungs- 
moglichkeiten zwischen VIS- und DU V-Optiken und der 
Jewells zugehorigen Beleuchtung auf, bei der auch eine 
Umschaltung zwischen VIS- und DUV-Objektiven vor- 
genommen wird. 

[0004] Heutzutage sind die bezuglich der Bildfehler 
hochauskorrigierten Objektive der meisten Hersteller 
furelnen Unendlich-Strahlengang gerechnet und bilden 
mit einer Tubuslinse ein Kompensationssystem. Das 
heif3t, dass bei der Kon-ektion der Brldfehier ein erster 
Anteii der Bildfehler im Objektiv und der verblelbende 
Anteif der Bildfehler in der Tubuslinse auskorrigiert wird. 
Entsprechend besteht dann eine Tubuslinse auch nicht 
mehr zwingend, wie die Bezelchnung vemnuten lasst, 
aus einer Einzelllnse, sondem kann aus LInsengruppen 
bzw. einem Tubuslinsensyslem aufgebaul sein. Es 
muss daher fiir verschiedene Objektive, die fur unter- 
schiedliche Spektralbereiche gerechnet sind, eine je- 
weils unterschiedliche, fiir das betreffende Objektiv und 
den betreffenden Spektralbereich kompenslerende Tu- 
buslinse in den Strahlengang eingebracht werden. Ein 
soiches Kompensationssystem aus Objektiv und Tu- 
buslinse ist beispleisweise in der DE 1 99 31 949 A1 be- 
schrieben. 

[0005] Bei einem IVIikroskop mit einer Umschaltungs- 
moglichkelt fiir wahlweises Arbeiten im fernen ultravio- 
letten Oder im sichtbaren Spektralbereich erfolgt dabei 
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die Kompensation stets fiir den gewahlten Spektralbe- 
reich. Bei einer Umschaltung des venwendeten Spek- 
tralbereichs muss daher auch der Tubuslinsenwechsler 
auf eine passende Tubuslinse eingestellt werden. 
5 [0006] Bel den bekannten IWikroskopen, die sowohl 
fiir Arbeiten im DUV-Spektralbereich als auch Im 
VIS-Spektralbereich ausgelegt sind, sind zusatzlich im 
Beleuchtungsstrahlengang verschiedene Refiektoren 
und Filter einstellbar, die fur verschiedene Mikroskopier- 
^0 und Kontrastverfahren (wie beispielsweise Hellfeld-, 
Dunkelfeld-, Interferenz-Kontrast- und DUV- Verfahren) 
vorgesehen und auf einem Reflektortrager angeordnet 
sind. Die Einstellung kann per Hand oder vorzugsweise 
motorisch erfolgen 

15 [0007] Je nach Einstellung des Mikroskops muss eine 
Tubuslinse nicht nur einem bestimmten Objektiv, son- 
dern zusatzlich noch einem bestimmten Reflektor oder 
Filter zugeordnet werden. Bei den bekannten Mikrosko- 
pen erfoigt das entsprechende Verslellen des Tubuslin- 

-20 senwechslers uber einen eigenen motorischen Antrleb 
des Tubuslinsenwechslers. Die Zuordnung der moto- 
risch verstellbaren Refiektoren (bzw. auch Filter) einer- 
seits und der entsprechenden Tubuslinse andererseits 
erfolgt dann softwaremaBig. 

25 [0008] Nachteilig bei dieser bekannten Verstellung 
und Zuordnung des Tubuslinsenwechslers bzw. der Tu- 
buslinse ist einerseits der aufwendige und platzintensi- 
ve EInsatz eines motorischen Antriebs fiir den Tubus- 
linsenwechsler und andererseits der Umstand, dass ei- 

30 ne Programmstorung oder ein Programmausfall zu ei- 
ner falschen Zuordnung von Reflektor und Tubuslinse 
beim Arbeiten im UV-Lichtbereich fiihren kann. 
[0009] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, ein Mikroskop mit einer einfachen und 

35 sicheren Umschaltungsmoglichkelt fur wahlweises Ar- 
beiten im femen ultravloletten oder im sichtbaren Spek- 
tralbereich zu schaffen. 

[0010] Die Losung dieser Aufgabenstellung ist erfin- 
dungsgem§(3 dadurch gekennzelchnet, dass der Re- 

40 flektortrager einerseits und der Tubuslinsenwechsler 
andererseits derart mechanlsch miteinander gekoppelt 
sind, dass das Einstellen des Reflektortragers im Be- 
leuchtungsstrahlengang auf einen bestimmten Reflek- 
tor den Tubuslinsenwechsler automatisch so verstellt, 

-^5 dass dieser eine dem Reflektor entsprechende Tubus- 
linse in der optlschen Achse anordnet. 
[0011] Durch die erfindungsgemal3e mechanische 
Zwangskopplung der Bewegung des Reflektortragers 
mit der des Tubuslinsenwechsler kann auf einen elge- 

50 nen Antrieb fiir den Tubuslinsenwechsler verzichtet 
werden. Daruber hinaus ist die mechanische Kopplung 
der belden Baugruppen so ausgelegt, dass beispiels- 
weise automatisch dem Reflektor fiir Untersuchungen 
im DUV-Spektralbereich eine DUV-Tubuslinse zuge- 

55 ordnet ist. Damit entfallt die Notwendigkeit einer sepa- 
raten und somit auch fehleranfalligen softwaremafBigen 
oderahnlichen Zuordnung derBaugruppen zueinander. 
[0012] GemaB einer praktischen Ausfuhrungsform 
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der Erflndung wrrd vorgeschlagen, dass die Zwangs- 
kopplung zwischen Reflektortrager und Tubuslinsen- 
wechsler ubermindestens einen Mitnehmerstift erfolgt, 
der als am Reflektortrager festgelegterStift ausgebtldet 
ist, der In eine entsprechende Aufnahme des Tubuslln- 
senwechslers eingreift und diesen belm Verstellen des 
Reflektortragers zwangslaufig mitnimmt. 
[0013] Der Tubuslinsenwechsler ist vorteilhaftenvei- 

* se platzsparend als drehbar gelagerte Schelbe ausge- 

bildet, deren Verdrehwinkel zunn Einstellen der Tubus- 

4, linsen in die optische Achse durch justierbare Anschla- 

ge begrenzbar ist. 

[0014] Urn den Tubuslinsenwechsler und sonnit die 
Tubuslinsen positionsgenau in den Enlagen des Ver- 
drehwinkels zu halten, wird weiterhin vorgeschlagen, 
dass der Tubuslinsenwechsler in den Endlagen in Rich- 
tung auf die AnschiSge federbelastet ist. 
[0015] Zur Ausbildung des Reflektortragers wird mit 
der Erflndung vorgeschlagen, diesen als Linearschieber 
) auszubilden, da ein solcher Schieber entlang einer Li- 
nearfuhrung sicher und positionsgenau verfahrbar Ist. 
Dies ist im vorliegenden Fall um so wichtiger, da auf- 
grund der Zwangskopplung die Bewegung des Reflek- 
tortragers direkt die Verstellung des Tubuslinsen wechs- 
lers bewirkt. 

[0016] SchlieBlich wird mit der Erflndung vorgeschla- 
gen, dass der Linearschieber motorisch antreibbar ist. 
^ [0017] Weitere Merkmale und Vortelle der Erflndung 
ergeben sich anhand der nachfolgenden Beschreibung 
der zugehorigen Zeichnung, in der zwei Ausfuhrungs- 
fonnen eines erfindungsgemaBen MIkroskops nurbel- 
spielhafl schematisch dargestellt sind. In der Zeichnung 
zeigt: 

Fig. 1 eine teilweise geschnittene schematische 
Darstellung des Aufbaus eines Mikroskops; 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf einen Tu- 
busiinsenwechseler und einen Reflektortrager 
gemaB der Erflndung, den Tubuslinsenwechs- 
ler in einer ersten Endlage darstellend; 

Fig. 3 eine Fig. 2 entsprechende Ansicht, jedoch den 
Tubuslinsenwechsler in einer zweiten Endlage 
darstellend; 

Fig. 4 eine Fig. 3 entsprechende Ansichl, jedoch den 
Tubuslinsenwechsler und den Reflektortrager 
nebenelnander darstellend; 

Fig. 5 eine schematische Ansicht einer zweiten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsform von Tubus- 
linsenwechsler und Reflektortrager. 

[0018] In Fig. 1 ist schematisch der Aufbau eines Mi- 
kroskops, in diesem Fall eines Auflichtmikroskops dar- 
gestellt. Das dargestellte Mikroskop besteht im wesent- 
lichen aus zwei optlschen Systemen, einem Objektiv 1 



und einem Okular 2, die durch einen Tubus 3 miteinan- 
der verbunden sind, einer Beleuchtungseinrichtung 4 
sowie einem Objekttisch 5 zur Aufnahme einer zu un- 
tersuchenden Probe 6 und einem Stativ 7zur Halterung 
5 der optlschen Telle. 

[0019] Zur Beobachtung. Darstellung sowie Spefehe- 
rung und Bearbeitung Ist das dargestellte Mikroskop 
weiterhin mit einer Kamera 8 sowie einem Rechner 9 
mit Monitor 10 ausgestattet. 
^0 [0020] Die Beleuchtungseinrichtung 4 dieses Auf- 
lichtmikroskops besteht aus einer in einem Lampenge- 
hause 4a angeordneten Lichtquelle 4b, deren Licht ent- 
lang deroptischen Achse 11 des Beleuchtungsstrahien- 
gangs uber eine Beleuchtungsoptik 4c sowie Blenden 
^5 4d auf einen Reflektor 12 gelenkt wird, um von diesem 
auf die auf dem Objekttisch 5 angeordnete Probe 6 ab- 
gelenkt zu warden. Der den Lichtstrahl des Beleuch- 
tungsstrahlengangs ablenkende Reflektor 12 Ist auf ei- 
nem als Linearschieber ausgebildeten Reflektortrager 
13 angeordnet, der mehrere Reflektoren bzw. Filter 12 
tragt, die je nach gewahltem Spektralbereich und Kon- 
trastverfahren in die optische Achse einbringbar sind. 
Im dargesteilten Fall Ist der Reflektortrager 13 uber ei- 
nen Antrieb 14 motorisch antreibbar. 
?5 [0021] In der optlschen Achse 15 des Betrachtungs- 
strahlengangs Ist oberhalb des Reflektortr§gers 13 ein 
Tubuslinsenwechsler 16 angeordnet, uber den in Ab- 
hangigkeit von dem gewahlten Kontrastverfahren und 
somit des gewahlten Reflektors 12 eine entsprechende 
■0 Tubuslinse 1 7 in die optische Achse 1 5 verschwenkbar 
ist. WIe aus den Abbildungen F/gr. 2 bis 5ersichtlich, Ist 
der Tubuslinsenwechsler 16 als um einen Drehpunkt 18 
verschwenkbare Schelbe ausgebildet. 
[0022] Zur Betrachtung der auf dem Objekttisch 5 an- 
35 geordneten Probe 6 durch das Okular 2 oder zur Auf- 
nahme mittels der Kamera 8 ist In der optlschen Achse 
15 des Betrachtungsstrahlengangs weiterhin ein Strahi- 
teiler 19 angeordnet. Das Zuordnen einer bestimmten 
Tubuslinse 17 zu einem bestimmten Kontrastverfahren 
40 und somit Reflektor 12 erfolgt in der Weise, dass ent- 
sprechend dem gewahlten Spektralbereich (VIS oder 
DUV) ein dazu passendes Objektiv ausgewahit wird und 
diesem die fur das Kompensationssystem zugehorlge 
Tubuslinse zugeordnet wird. Zu diesem Zweck ist das 
45 dargestellte Mikroskop so ausgelegt, daB belm Anord- 
nen des DUV-Reflektors 12 mittels des Reflektortragers 
13 im Beleuchtungsslrahlengang aulomalisch der Tu- 
buslinsenwechsler 16 so betatigt wird, dass eine 
DUV-Tubuslinse 17 in der optlschen Achse 15 des Be- 
so trachtungsstrahlengangs angeordnet und damit dem 
passenden Objektiv zugeordnet wird. 
[0023] Bei der dargesteilten Ausfiihrungsfomri sind 
der Reflektortrager 13 einerseits und der Tubuslinsen- 
wechsler 16 andererseits uber einen Mitnehmerstift 20 
55 mechanisch miteinander zwangsgekoppelt. Der genau 
Aufbau des als Linearschieber ausgebildeten Reflektor- 
tragers 13 sowie des Tubuslinsentragers 16 ist den Ab- 
bildungen Fig. 2 bis 5zu entnehmen. 
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[0024] Die Abbildungen Fig. 2, 3 und 4 zelgen einen 
Reflektortrager 13 mit drel darauf angeordneten Reflek- 
toren 1 2, wobei im dargestellten Fall der ganz rechts an- 
geordnete Reflektor 1 2 ein DUV-Reflektor 1 2 ist. Im Be- 
trachtungsstrahlengang oberhalb des Reflektortragers 
13 ist derTubuslinsenwechsler 16 angeordnet, derge- 
maB den Abbildungen Fig. 2 bis 4 mit zwei Tubuslinsen 
1 7 ausgestattet ist, namlich etner DUV-Tubusllnse 1 7a 
fur den DUV-Spektralbereich und einer VIS-Tubuslinse 
1 7b fur den sichtbaren VIS-SpeI<tralbereich. Dabei han- 
delt es sich um eine besonders vorteilhafte Ausfiih- 
rungsfonn, da die jeweilige DUV-Tubuslinse 1 7a so be- 
rechnet und konzipiert ist, dass sie mit verschiedenen 
DUV-Objektiven ein Kompensationssystem bildet und 
be! alien Arbeiten im DUV-Betrieb venwendet werden 
kann. Ebenso Ist die VIS-Tubuslinse 17b so berechnet 
und konzipiert Ist, dass sie mit verschiedenen VIS-Ob- 
jektiven ein Kompensationssystem bildet und bei alien 
Arbeiten Im VIS-Belrieb verwendel werden kann. 
[0025] In Abhangigkeit davon, wie das jeweilige Kom- 
pensationssystem berechnet ist, konnen jedoch zu ver- 
schiedenen VIS-Objektlven auch unterschledllche 
VIS-Tubusllnsen sowie zu verschiedenen DUV-Objekti- 
ven auch unterschiedliche DUV-Tubuslinson vorgose- 
hen sein (hier nicht dargestellt). 

[0026] Der Tubuslinsenwechsler 1 6 ist zwischen den 
in den Abbildungen Fig. 2 und 5 dargestellten Endlagen 
um den Drehpunkt 18 verschwenkbar, wobei der Ver- 
drehwinkel in den Endlagen durch Anschlage 21 be- 
grenzt wird. Um sicherzustellen, dass die jeweilige Tu- 
busllnse 1 7 in der Endlage des Tubuslinsenwechslers 
16 auch genau in der optischen Achse 15 angeordnet 
ist, sind die AnschlSge 21 justierbar ausgebildet. Dar- 
uber hinaus weist derTubuslinsenwechsler 16 eine Fe- 
der 22 auf , die den Tubuslinsenwechsler in den Endla- 
gen gegen den jeweiligen Anschlag 21 vorspannt, um 
die jeweilige Tubusllnse 1 7 sicher in der richtigen Lage 
In der optischen Achse 15 zu halten. 
[0027] Der in Fig. 1 schematlsch dargestellte, die me- 
chanisch 2wangsl<opplung zwischen dem Reflektortra- 
ger 13 einerseits und dem Tubuslinsenwechsler 16 an- 
dererseits bewirkende Mitnehmerstift 20 ist auf Hohe 
des DUV-Reflektors 12 am Reflektortrager 13 festge- 
legt. Wie aus Fig. 2 und 3 ersichtllch, greift der Mitneh- 
merstift 20 beim Verfahren von der in Fig. 2 dargestell- 
ten Position des Reflektortragers 13 in die In P(g. 3 dar- 
geslellle Position in eine Im Tubuslinsenwechsler 16 
ausgeblldete Aufnahme 23 ein. Durch das Ernlaufen 
des Mitnehmerstifts 20 in die Aufnahme 23 und das wei- 
tere Verfahren des Reflektortragers 13 wird derTubus- 
linsenwechsler 16 uber den IVIItnehmerstift 20 zwangs- 
weise um den Drehpunkt 1 8 vorschwenkt, bis beim An- 
ordnen des DUV-Reflektors 12 in der optischen Achse 
1 5 auch die DUV-Tubuslinse 1 7a in der optischen Achse 
15 angeordnet ist, wie dies die Abbildungen Fig. 5 und 
4 zelgen. Das Eintreten des Mitnehmerstifts 20 In die 
Aufnahme 23 wird dadurch erieichtert, dass die Aufnah- 
me 23 im Bereich ihrer Offnung beidseltig mit Aniauf- 
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20 



25 



schragen 24 versehen ist. Jede Tubuslinse 17 kann als 
ein aus mehreren Linsen zusammengesetztes Llnsen- 
system ausgebildet sein. 

[0028] Die Abbildung Fig. Szelgx schlieBlich eine al- 
ternative Ausfuhrungsfomri von Reflektortrager 13 und 
Tubuslinsenwechsler 16. Bei dieser Ausfuhrungsform 
ist derTubuslinsenwechsler 16 mitdrei Tubuslinsen 17 
bestuckt. Entsprechend weist der Reflektortrager 13 
zwei Mitnehmerstlfte 20 auf, die jeweils in eine entspre- 
chende Aufnahme 23 des Tubuslinsenwechslers 1 6 ein- 
treten konnen, um den Tubuslinsenwechsler 16 auf die 
dem jeweiligen Reflektor 12 entsprechende Tubuslinse 
17 einzustellen. 

[0029] Aufgrund der mechanischen Zwangskopplung 
zwischen Reflektortrager 13 und Tubuslinsenwechsler 
16 wird sichergestellt, dass zu jedem Reflektor 12 je- 
weils auch automatisch die richtlge Tubusllnse 17 Im 
Betrachtungsstrahlengang angeordnet Ist. Durch die 
mechanische Zwangskopplung kann dariiber hinaus 
auf einen separaten Antrieb fiir den Tubuslinsenwechs- 
ler 16 verzichtet werden, da dieser Qber den Mitnehmer- 
stift 20 zwangsgefuhrt verschwenkt wird. 
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Patentanspruche 30 

1. Mikroskop mit einer Mogllchkeit zur Umschaltung 
zwischen dem fernen ultravioletten DUV-Spektral- 
bereich und dem sichtbaren VIS-Spektralbereich, 
gekennzeichnet durch, 35 

einen Reflektortrager (13) mit mehreren wahl- 
weise in den Beleuchtungsstrahlengang ein- 
bringbaren Reflektoren (12), die dem 
DUV-Spektralberelch oder dem VIS-Spektral- 40 
bereich zugeordnet sind, 
und einen verstellbaren Tubuslinsenwechsler 
(16) mit mindestens einer DUV-Tubusllnse 
(17a) fur den fernen ultravioletten DUV-Spek- 
tralberelch sowie mindestens einer ViS-Tubus- 45 
linse (17b) f£jr den sichtbaren VlS-Spektralbe- 
relch und 

wobei bei einer Umschaltung auf einen gewahl- 
ten Spektralbereich ein diesem Spektralbe- 
reich zugeordneter Reflektor (12) in den Be- so 
leuchtungsstrahlengang eingebracht wird, wo- 
bei automatlsch dor TubuslinsenwechslGr (16) 
so verstellt wird, dass dieser eine dem Reflek- 
tor (12) und dem gewahlten Spektralbereich 
entsprechende Tubuslinse (17) in der opti- 55 
schen Achse (15) anordnet. 

2. Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, 

dass der Reflektortrager (13) einerseits und der Tu- 
buslinsenwechsler (1 6) andererselts derart mecha- 
nisch miteinander gekoppelt sind, dass in Abhan- 
gigkeit vom gewahlten Spektralbereich belm Ein- 
stellen des Reflektortragers (13) im Beleuchtungs- 
strahlengang auf einen bestimmten Reflektor (12) 
automatisch der Tubuslinsenwechsler (16) so ver- 
stellt wird, dass dieser eine dem Reflektor (12) und 
dem gewahlten Spektralbereich entsprechende Tu- 
buslinse (17) in der optischen Achse (15) anordnet. 

3. Mikroskop nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Reflektortrager (13) und der Tu- 
buslinsenwechsler (16) uber mindestens einen Mlt- 
nehmerstift (20) miteinander zwangsgekoppelt 
sind. 

4. Mikroskop nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass jeder Mitnehmerstift (20) als am 
Reflektortrager (13) festgelegter Stift ausgebildet 
ist, der in eine entsprechende Aufnahme (23) im Tu- 
buslinsenwechsler (16) eingreift. 

5. Mikroskop nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Tu- 
buslinsenwechsler (16) als drehbar gelagerte 
Scheibe ausgebildet ist. 

6. Mikroskop nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Verclrehwinkel des Tubuslin- 
senwechslers (16) durch justierbare Anschlage 
(21) begrenzbar Ist. 

7. Mikroskop nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Tubuslinsenwechsler (16) in 
seinen Endlagen In Richtungauf die Anschlage (21) 
federbelastet ist. 

8. Mikroskop nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Re- 
flektortrager (1 3) als LInearschleber ausgebildet ist. 

9. Mikroskop nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der als LInearschleber ausgebilde- 
te Reflektortrager (13) motorlsch antrelbbar ist. 
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